
附件 1.拟转让发明专利清单

序号 专利名称 类别 发明人 申请日 授权日 所有权人 专利号

1

一种用于氧化

物半导体薄膜

的湿法刻蚀设

备及湿法刻蚀

方法

发明

专利

王钢，闫林超，

范冰丰，马学

进，陈梓敏

2016 年 09 月

05 日

2019年04月

05 日

中山大学，

佛山市中

山大学研

究院

ZL201610806112.5

2

一种紫外透明

导电薄膜及其

制造方法

发明

专利

王钢，卓毅，

陈梓敏，范冰

丰，马学进，

李健

2017 年 03 月

29 日

2019年08月

06 日

佛山市中

山大学研

究院，中山

大学

ZL201710195510.2










